
挨拶 規制に関する面談 その他

○ 2023/6/26 13:15～15:15
長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門  橋倉主任技術研究調査官
長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門  北條主任技術研究調査官
長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門  皆川副主任技術研究調査官

MHI NSエンジニアリング株式会社　1名
OECD/NEA　1名

○
OECD/NEACSNI WGIAGEの高経年化に関する新規活動等
に係る意見交換

○ 2023/6/26 13:10～15:00
長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門  橋倉主任技術研究調査官
長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門  北條主任技術研究調査官

MHI NSエンジニアリング株式会社　1名
OECD/NEA　1名

○
OECD/NEACSNI WGIAGEの高経年化に関する新規活動等
に係る意見交換

○ 2023/6/29 18:00～19:30
長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門  小嶋上席技術研究調査官
長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門  皆川副主任技術研究調査官

MHI NSエンジニアリング株式会社　1名
OECD/NEA　1名

○
OECD/NEACSNI WGIAGEの高経年化に関する新規活動等
に係る意見交換その２

○ 2023/6/29 18:00～20:00
長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門  小嶋上席技術研究調査官
長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門  皆川副主任技術研究調査官

MHI NSエンジニアリング株式会社　1名
OECD/NEA　1名

○
OECD/NEACSNI WGIAGEの高経年化に関する新規活動等
に係る意見交換その２

用務

概要予定 面談後 アポなし 日付 時間 対応課等・課員役職・氏名 相手方所属・役職等


